
 

 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DOS APROVADOS NO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO DOS CURSOS SUPERIORES DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO E LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFSP CÂMPUS REGISTRO 

O DIRETOR GERAL do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP) – Campus Registro, de acordo com as disposições da 

legislação em vigor, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA nos 

cursos superiores de Engenharia de Produção e Licenciatura em Física, 

referentes ao Edital 12/2022. 

As matrículas serão realizadas no período de 15 a 19/04/2022. 

O candidato deverá acessar o FORMULÁRIO DE MATRÍCULA ONLINE, 

preencher e anexar os documentos solicitados nos campos específicos: 

https://forms.gle/edEe9TxK5UWoXs7P7 

Dúvidas, enviar e-mail para matricula.rgt@ifsp.edu.br, ou pelo whatsapp: (13) 

98197-0069. 

 

 

Registro, 14 de abril de 2022. 

 

 

 

Aníbal Takeshiro Fukamati 

Diretor Geral do Câmpus Registro 

 

 

 

 

https://forms.gle/edEe9TxK5UWoXs7P7


ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 Raphael Henrique Reis Grossi 

2 Daniel venicio Pontes  

3 Taina Silva  Ribeiro  

4 Pedro Henrique Hilário de Lima 

5 Priscila Bonfim Freitas 

6 Paola Stefani Antunes Pinto 

7 Celio guilhermino 

8 Julia Grazielle dos Santos felizardo 

9 Julio Cesar Betim Alves 

10 Sarah de Fatima Pereira Formes 

11 Giovanna Aparecida Cardoso Xavier 

12 Janayne Guedes da Silva  

13 Julia Duarte Souza Silva  

14 CAUA PONTES BRENTAN 

15 Tuany da Silva Corrêa Nobrega  

16 Nicoli Izoletti da Silva 

17 Henrique Cesar Bernardo de Alcantara 

18 Luíza Muniz Kuwano Vassão 

 

 

LICENCIATURA EM FÍSICA 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

1 PEDRO HENRIQUE MARQUES RHEDED 

2 Josiane de Oliveira Lima  

3 Priscila tomczik de mattos  

4 Fernanda Caroline de Almeida  

5 HELIA Rodrigues Gama Santana 

6 Weslley da Silva Ribeiro 

7 Maxmila bruna Lustosa  

8 Victor Batista Guilhermino  

9 Vitória Mariana Filu Saes  

10 Janaína Ferreira Cantuária  
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